Title (en)

Pump for aggressive liquids

Title (de)

Pumpeinrichtung fir aggressive Flussigkeiten

Title (fr)

Pompe pour liquides agressifs

Publication

EP 1342917 A1 20030910 (DE)

Application

EP 03010547 A 20000410

Priority

DE 29906403 U 19990410
DE 20001099 U 20000122
EP 00926706 A 20000410

Abstract (en)

The piston pump for aggressive fluids has a pump base (10) formed of plates (20,30,40), each defining channels with superimposed grooves and
bores (21,22,31,41). The channels are suction, pressure and working channels, with a heat resistant pressure pipe (50) connected to the pressure
channel.

Abstract (de)

Gegenstand der Erfindung ist eine Pumpeinrichtung flir aggressive Flissigkeiten, insbesondere flissige Metalle, z. B. Blei oder Aluminium,

mit mehreren Kolben-Dosierpumpen sowie ein Pumpengeh&use mit einem Pumpenboden (10), wobei der Pumpenboden (10) mindestens ein

Ventil (60) aufweist, das mit mehreren im Pumpenboden angeordneten Kanélen in Verbindung steht, wobei der Pumpenboden (10) mehrere
scheibenartige Segmente (20, 30, 40) aufweist, wobei die einzelnen Segmente (20, 30, 40) zur Bildung der Kanale untereinander verbundene Nuten
und Bohrungen (21, 22, 31, 41) aufweisen, wobei die Kolben-Dosierpumpen durch ein gemeinsames Druckrohr verbunden sind. <IMAGE>
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